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Plan przygotowali: 
dr Karolina Szturo
dr Marek Raczkowski

Podpis przedstawiciela samorządu 
studenckiego

Plan zatwierdził:

LEGENDA: 
zj. - numer zjazdu, na którym będą zajęcia;  wyk. - wykład;   s. - sala, 
brak podanej ulicy -> ul. M.Oczapowskiego 11.

Jeżeli nie podano godzin, początek i koniec zajęć 
należy odczytywać jak w przykładzie po prawej.

W każdym dniu należy sprawdzić ciąg dalszy.
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TERMINY ZJAZDÓW:

1. 04-06.X;  2. 11-13.X;  
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9. 24-26.I; 10. 31.I-02.II.
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Mechanika techniczna II

ćw., s. B213

dr Zielińska

zj.: 2,3,5,6,7,8,9,10

Systemy 

komputerowego 

wspomagania 

CAD/CAE

wyk.: s. D112

dr Miazio

zj.: 1,4,

Podstawy 

mechatroniki

wyk., s. D112

dr Drogosz 

zj.: 1,4

Inżynieria 

wytwarzania i CAM 

wyk.; s. D112

dr Frączyk

zj. 1,4

Automatyka

lab., s. E211

mgr Łapiński

zj.:1,4,7,10

Automatyka

lab., s. E211

mgr Łapiński

zj.:1,4,7,10

Inżynieria wytwarzania i CAM

lab.; s.E32/B207

dr Lempaszek, dr Pszczółkowski

zj.: 2,5,8

Wytrzymałość materiałów

ćw., s. E133 zj. 2,3,5,6,8,9

s. D4 zj. 7,10

mgr Moczulak

zj.: 2,3,5,6,7,8,9,10

Podstawy mechatroniki

lab.; s.A109

dr Kozłowski

zj.: 2,3,5,6,7,8,9,10

Podstawy mechatroniki

lab.; s.A109

dr Kozłowski

zj.: 2,3,5,6,7,8,9,10

Automatyka

lab., s. E211

mgr Łapiński

zj.:1,4,7,10

Systemy komputerowego 

wspomagania CAD/CAE

lab.: s. E131

dr Miazio

zj.: 1,4,7,10

Inżynieria wytwarzania i CAM

lab.; s.E32/B207

dr Lempaszek, dr Pszczółkowski

zj.: 2,5,8

Inżynieria wytwarzania i CAM

lab.; s.E32/B207

dr Lempaszek, dr Pszczółkowski

zj.: 3,6,9

Inżynieria wytwarzania i CAM

lab.; s.E32/B207

dr Lempaszek, dr Pszczółkowski

zj.: 3,6,9

Systemy komputerowego 

wspomagania CAD/CAE

lab.: s. E131

dr Miazio

zj.: 1,4,7,10

Systemy komputerowego 

wspomagania CAD/CAE

lab.: s. E131

dr Miazio

zj.: 1,4,7,10

Systemy komputerowego 

wspomagania CAD/CAE

lab.: s. E131

dr Miazio

zj.: 1,4,7,10

Wytrzymałość materiałów

ćw., s. E133 zj. 2,3,5,6,8,9

s. D4 zj. 7,10

mgr Moczulak

zj.: 2,3,5,6,7,8,9,10


